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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины «Основы вакуумной техники» -
получение знаний по теоретическим основам функционирования вакуумной 
техники, ознакомление с устройством и принципами действия различных типов 
средств для создания и поддержания вакуума, приборами и методами 
вакуумметрии и течеискания, областями применения вакуумной техники; 
привитие навыков и умений работы с вакуумной техникой. 

1.2 Задачи дисциплины: 
изучение основных типов устройств для создания вакуума, 

теоретических основ функционирования вакуумной техники, вакуумного 
оборудования и областей его применения; 

- формирование умения использования методик измерения вакуума и 
течеискания; 

- формирование навыков выбора оборудования при разработке 
технологических процессов получения и обработки материалов, работы на 
вакуумном оборудовании. 

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 
- физические принципы работы основных типов устройств для создания 

вакуума; 
- современные устройства для создания вакуума и применение 

вакуумных установок в различных областях науки и техники; 
- устройства для создания вакуума и установки, использующие вакуум в 

качестве рабочей среды; 
- методы и приёмы работы на вакуумном оборудовании, диагностика и 

обслуживание. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников 

Дисциплина БЗ.ДВ2.02 «Основы вакуумной техники» входит в часть 
профессионального цикла дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) подготовки бакалавров по программе 15010005.62 «Материаловедение и 
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технологии наноматериалов и наносистем» и является дисциплиной по выбору 
при освоении ООП ВПО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты освоения: 
знать: 

- методы получения, поддержания, измерения вакуума и проверки 
герметичности вакуумных систем (ПК-11); 

- основные области применения вакуумной техники (ПК-12); 
- основные типы и характеристики современных средств откачки и 

способов их сочетания при конструировании вакуумных систем; основные 
виды материалов конструкционного и функционального назначения, 
используемые в вакуумной технике; требования к материалам для различных 
условий эксплуатации (ПК-12). 
уметь: 

- работать с наиболее распространенными типами вакуумных насосов и 
вакуумного оборудования (ПК-11); 

- выбирать устройства откачки для заданных условий эксплуатации с 
учетом требований технологии, экономичности, надежности и долговечности 
вакуумного оборудования (ПК-12); 

- выбирать необходимые элементы вакуумных систем, исходя из 
требуемых эксплуатационных свойств (ПК-12). 
владеть: 

- навыками измерения вакуума и определения герметичности (ПК-11); 
- навыками самостоятельного выбора элементов вакуумных систем для 

заданных условий эксплуатации (ПК-12). 

1.5 Содержание дисциплины 
Устройства и арматура для создания вакуума. 
Вакуумметрия. Методы течеискания. 
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